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２０２６年度大阪工業大学大学院
工学・ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学・情報科学研究科第２回一般入試

受験票
知的財産研究科第３回一般入試

入試種別
工・ロボ・情：

200H
知財：200K

受験番号
(※記入不要)

志望研究科を
○で囲み、専攻・

課程を記入し
てください。

情報科学研究科

知的財産研究科
専攻 課程

氏  名

受験上の注意
＜試験日時・場所＞

・試　 験　 日　２０２６年２月１４日（土）

・試験開始時刻　学生募集要項Ｐ.３・９参照
・

　○工学研究科・知的財産研究科
　　　　大宮キャンパス１号館３階 １３１教室

　○ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学研究科

　　　梅田キャンパス１０階　１００４教室

　○情報科学研究科
　　　博士前期課程
　　　　枚方キャンパス１号館２階　１２０４教室
      博士後期課程
　　　　枚方キャンパス１号館２階  １２０５教室

注意事項

・選考当日は、必ず受験票を持参してください。
・選考当日は、開始時間の２０分前までに受験者
　集合教室へ集合してください。

大阪工業大学入試部　ＴＥＬ．０６－６９５４－４０８６（直通）

キ リ ト リ

＜記入上の注意＞

１．  の項目に記入してください。

２． 枠線に沿って丁寧に切り取ったうえで、他の出願書類とともに提出してください。

ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学研究科

工学研究科

受験者集合教


